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Facteurs d'efficacité de la régulation et GTB pour
énergie thermique

Types de batiments non résidentiels D C B A
Faible perfor- . Performance
Réglage < !
mance standard Avancés e;‘,erge’
énergé- ique
'erg (référence) tique
tique élevée

Bureaux 1,51 1 0,80 0,70
Amphithéatre 1,24 1 0,75 05?2
Batiments réservés a I'enseignement (écoles) 1,20 1 0,88 0,80
Hopitaux 1,31 1 0,91 0,86
Hotels 1,31 1 0,85 0,68
Restaurants 1,23 1 0,77 0,68
Batiments abritant des services de vente en 156 1 0.73 0,62
grandes et en petites surfaces
Autres :

installations sportives

Stockage 1

batiments industriels

etc.

a Ces valeurs dépendent fortement de la demande de chauffage / refroidissement par Ia ventilation
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Ex: Ecran de visualisation et de
commande
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